Inteqgral sxemlar va yarimkegirici cihazlarin texnologiyasi —fonnindan
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imtahan suallar

Yarimkegirici cihazlar vo inteqral sxemlorin tosnifati
Yarimkegirici cihazlar va integral sxemlorin hazirlanmasinda istifado edilon
osas materiallar
Materiallarin tosnifati
Yarimkecirici maddalora qoyulan talablor
Elektrod materiallari
Altliglar, arintilor vo onlarin hazirlanmasi tisullar
Yarimkecirici materiallarin mexaniki islonmasi
Nanokristallarin orientasiyasi vo ya verilmis kristallik istigamatin tapilmasi
usullart
Boyiik ol¢iilii kristallarin kasilmasi,csliflonmasi vo hazirlanmasi

Mexaniki iglomadon sonra kristallarin vo tobagalorin  keyfiyyatinin
yoxlanmasi

Yarimkegiricilarin sathinin kimyavi va elektrokimyavi islonmasi

Kimyavi agilanmanin mexanizmi va kKinematikasi

Asilayict mahlullar va onlarin tarkibi

Maye elektrokimyavi, buxar qaz va ion-plazma tisullari

Sathin tamizlonma tisullari

Yarimkegirici cihazlarin vo inteqral sxemlorin hazirlanmasinda istifado
edilon nazik tobagalorin hazirlanmasi

Vakuumda buxarlandirma va katod tozlandirma iisulu

Epitaksiya Gsulu ile nazik tobagoalorin alinmasi

Elektrometrik va kimyavi ¢okdiirma tisullari

Lazer stialanmasi va nazik tabagalorin qurulusuna tasiri
Mikroelektronikanin texnoloji osaslari

Hazirliq amaliyyatlari

Epitaksiya, termik oksidlogsma

Sablonlarin hazirlanma texnologiyasi

Nazik layli vo qalin layl hibrid inteqral sxemlorin hazirlanma texnologiyasi
Texnoloji proseslorin modellasdirilmasi

Nazik tobagolorin ¢okdurilmasi vo metallasdirilmasi

Fotolitografiya

Sokillorin agilanmasi

Y1gim amaliyyatlari

Monoliz integral mikrosxemlor

Hibrid inteqral mikrosxemlor
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Ayirdetma qUvvasi

Fotorezistlor

Yarimkegirici nazik tobagalorin 6lcl effektlori

oksolma omsalinin tayini

Nazik tobagalorin galinliginin tayini

Nazik tobagalorda va inteqral sxemlords ayrilan giiclin hesablanmasi
Nazik tobagalorda va inteqral sxemlordo manfi migavimatin toyini
Nazik tabagalarin vo integral sxemlorin VAX-1

Metal yarimkegirici diodlarin asas parametrlarinin tayini
Diizlondirici diodlar

Impuls diodlar

Stabilitronlar

Omik kontaktlarin vo kontakt sistemlorin hazirlanma tisullar
Ge Uc¢ln omik kontakt

Si G¢tin omik kontakt

Elektrod tglin arintilorin hazirlanmasi

p-n kegidi xarici tasirlordon gorumag tgtin goyulan tobagalor
p-n ke¢idsiz yarimgecirici cihazlar

Holl geydedicilari

Magnitorezistorlar

Termorezistorlar

Bipolyar inteqgral sxemlorin hazirlanma texnologiyasi

MDY integral sxemlorin hazirlanma texnologiyasi

Hibrid integral mikrosxemloarin xisusiyyatlori

Yaddas elementlori

MDY tranzistorlarin dinamik tipli yaddas elementlori

Montiq elementlarinin asas xarakteristikalar1 vo parametrlori
Integral sxemlorin etibarliligi
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